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Beach relbung 



[00(M) Die Erflndung betrifft einan Plasmab^- 
schirm mil einer Leuchtstoffzuberertung Qus einem 
Leuchtstoff mit einer Beschichtung 
[Q002] PlasmablWschlrme ermaglfchen FaitWIcter 
mix hoher Aufldsung, groBer Blldschlrmdagonaie uml 
slnd von konpaklier Bauwelsa Bn Plsemabadschlrm 
weiGt eine hermattech abgeschlossena Gla;szelle, die 
m%elnem Gas gefOlit ist, mit gitterf6mi'^ angaordneten 
Elektrodan auf . Duvch Aniegen einer elektrtschen Span- 
nung wird eine Qasentladung hervorgerufen, die Ucht 
1m ultravioletten Berefch erzeugt. Durch Leuchtetoffa 
wird dieses UcM in sicmbares Licht mgew/andelt und 
durch me Frantplstte derGlaszalia 2Um Betrachter eniit- 
tiert. DIeser ProzeS t&t ahniich Wie der In Leuchtstoff- 
rdhren, aber dutch die tdeineren Dimenslonen der 
e&nzelnen Plesmaentfadungen bei einem PlasmabRd- 
schirm ist die Umwandlung der elekfrischen Anra- 
gui^senergla in sichtbares Licht a^r vial wenlger 
effizlentala as In Leuchtatoffrohren der Fall ist 
[(KS03] Als Leucht3toffa fur Pl^mabttdschlrme wer- 
den LducMatoffe varwendet, die unter UV-Anregung 
besondera etflzient sind. HfiuHg verwendete Ljeucht- 
stoffe sind zum Bet^lel BaMgAltoOt/Bi (BAM) und 
(Ba,Sr,Ca)s(P04)3CI:Eu (SOAP), tfie durch Europhari 
Im divalentan Zustand Eu^* aktJvtert sind. Es flnd^ 
ledoch unter d^ riglden Bedingungen wdhrend der 
Hafste<lung der Plasnfjablldschlmre eine Degradation, 
d h. ekie Abnahme der Effizianz der Leuchtstoffe staa 
FQr das Aufbringen elnes Leucht^ffes In einem Slid- 
schirm werden Suspansionen Oder Druclcpasten cter 
Leuchtstoffe verwandet, denen organlsche BIndemitiel 
und DIsperslonsrrfBtel zugesetzl sind. Die organischen 
Bindemlttel erhShen dto Hallung der Leuchtstoffe auf 
dem Gias, w&hmnd de Disperslonsnri&tet die StabHit&t 
der Suspensionen erh5hen. Nach dem Aufbringen der 
Lauchtstoff-Suspefisionen mtissen cfie Htlfsstoffe ent- 
femX werden.. Dies eriblgt durch eine thermlsche 
Behandlung bel einlgen hundert Qrad Celsius und 
glelchzeitiger Anwesenheit von Sauerstoff, urn die Ofga- 
nischen Verbindui^an zu osddiaren. Unter cfiesen dra- 
stiK^en Bedingungen kann auch derAkdvator Eu^zu 
Eu^ oxidiert wenSen Die AnwesenheH van Eir**' tn den 
Leuchlsroffpartaceln vermindert die Lichtausbeute, da 
Eu^-lonen die Excltonen abfangen und auf nichtstmh- 
iende Weise in cten Grundzustand zurOckkehren. 
[0004] Auf^se der vortlegenden Erfindung ist es, 
emarx I^Tasmattidschirm mit einer Leuchtstoffzubarei- 
tung aus einem Leuchtstoff mit einer SeschichlLing zu 
schaffen, die unter den Herstellungsbftdingungen IQr 
Ptasnf»abildscliirnr» nicht degeneriert 
[0005] Erfindungsgem^ wird die Aufgabe gel5et 
durch einen Piasmabadschlnm mit einer Ijeuchtstoffzu- 
bamftung aus einem Leuchtstoff nr^ einer BeschicA- 
tung» dadurch gelcennzelchnel, daB die Besciitchtung 
ein Phosphat der Zusammensetzung MPO4 enth^t, 
wobei M eIn Metafi ausgewahtt aus dar Gruppe Al. Sc 



Y, Lu, Gd und La ist. 
[0006] Diese Phosphate bildan besufidara gute, 
geschlossene Rime mit <fichter Oberfiache auf den 
Leuchtstoffen. 

5 [0007] Es ist bevorzugt, cBaB der Leuchtstoff zusfltz* 
iich Eu2* ats Aktivator anthfilt 
[0008] Besonders die Eu^'^'-haltlgen, biau emttlie< 
renden Leuchtstoffe ert^hren aufgrund d«r cfrastischen 
Bedingungen wShrend der Harstellung elnes Plasma- 

10 biidschlmis eine Degradation. 

[0009] Ee kann bewrzugt sell, dal3 der Leu<*t5loff 
ein Aluminaiteuchtstoff Ist 

pOlO] Diese Leucfitsroffe eind besonders effizlente 
Leuchtstoffe unter UV- bzw. VkkuunvUV-Anregung. 

19 AuBerdem Ist Ihre ObeiHache mit Hydroacytgruppen 
belegt die mn den Phosphatanionen des Beschtch- 
tungsmsterialB unter WSaaaerebspaftung reatf eren k5n- 
nen und fOr eine cherrtlsche BIndung zwischen 
BeschichtungundLeuchfistoffsorgen Oia Phospharbe- 

20 schtehfting Regt daduncA sehr nah an der Oberflgche 
der Leuchtstoffe. 

[001 1 ] Die Erfindung betrifft auch ein Verfiahren zur 
IHeretePung einer Leuchtstoffzubeneltung aus einem 
Leuchrstoff mit einer Beschlchtung aus Phosphaten der 
23 Zusammensetzung MPO4, wobei M ein Metal! ausge- 
w£ihit aus der Gruppe Al, Sc. Y. Lu. Gd und La Ist. bei 
dem 

zu eber w&(^iigen Ldsung elnes MetaHsalzes, 
30 yitdbe) das Metall ausgewflhlt aus der Gruppe Al, 
Sc Y. Lu, Gd und La fet, PhosphorsSur© und Harn- 
stotf gegeben wird, 

- zu der i^ischung ein Leuchtstoff gegeben wird und 

- die Suspension erhlczt wfrd bis der pH-Wert bei 7 
3S Ist 

IP012] Mit Hllfa dieses Verfahren. bei dem der pH- 
Wert iengsam durch Hydrolase von Hamstoff erh&ht 
wird, wird iangsam MPO4 ausgefan und damit eine 
40 dichte und geschloss^ne Beechlchtung des Leuehrstof- 
fes erhaften. 

[0013] Desweiteren betrim die Erfindung auch eine 
Leuditeloffzubereitung bus einem Leuchtstoff mit einer 
Beschlchtung, die ein Phospheft der ZusamnMnsetzung 

45 MPO4 enthSit, wobei M ein Metall auagewfihH aus der 
Gru]^ Al, Sc. Y. Lu, Qd und La Ist 
[0014] Diese Leuchtstoffzubereitung kann auch In 
einer Vorrtehtung, die mit einem VUV-emlttlerenden 
Plasms arbeltet wie zum Belsplel eine Xenon-Entla- 

so dungsiampe, als Leuchtstoff eingesetzt werden 

[0015] im folgenden soil anhand von zwei Rguren 
und zwei AusfOhrungsbeisplelen die Erilndung naher 
eriautart warden . Dabel z«gt 

$$ Ftg ^ den Autbau und das Funktionsprinzip einer 
einzelnen Plasmazelle In einem AC-Plasma- 
biktschirm und 
Fig 2 die Uchtau^Deute von beschtehteten BAM 
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3 EPIC 

vor und nach elnerthennlschen BehancRung 
In sauersroffhaWger Atmosphdre. 

[0016] Gem^ Rg. 1 welst eine Plasmazeile e\nes 
AC-PtasmabOdGCh^rms mit einer kopianaren Anordnung 
eine Frontplatte 1 und elne ROdq>tene 2 auf. Dia Front- 
platte 1 enthdlt eina Gtasplatta 3. suf der aine diefektrf- 
6ch8 Schick 4 und darObar eine Schutzsohk^t 6 
aufgebmcht slnd Die Schutzschlcht 5 1st bevorzugt aus 
MgO und die dlelektrlsche Schlcht4 1st beispielswelse 
aus PbO. Auf die Glasplatte 3 s'nd parallele, 6tneifenf6r- 
Enttadungselektroden 6,7defartaufgabractTt, daQ 
8)8 von der die^elctr^en Schicht 4 badedct s^d. Die 
Entladungselektrodajn 6,7 sind zum BelspSel aus Matai) 
Oder mo. Die RGckptatte 2 1st aus Glas und auf der 
RSckplatte 2 alnd parallele, straifecif6rmlge» senkrecm 
zu den Entladungaelaktroden 6^7 verlaufende Adses- 
selaktrodan 10 aus belsplelswelse Ag aufgebrachl. 
Diese sind von leuchtBtoffBchlchten 8 in einer der drei 
Gnjndfarben rtt, grQn oder blau bedeckt. Die elnzelnen 
Leuchtstoffschlditan 9 sind durch vorzugswelse aus 
dielei<trtschdm MeteHal bestahenda Trennwdnde 12, 
sogenannte Barjleren, getrennt. 
[0017] In der Entladungszelle, als auch zwischsn 
den Entladungselektroden 6,7, von danan jewells eine 
ais Kathode bzw. Anode wirkt, befindet s\ch eln Gas, 
vorzugswelse e^ Edetgasgemlsch aus beisplelseweise 
He, Ne, oder Kr, nrilt Xe als UV-Llcht generlerender 
Korrponenta. Mach ZOndung der OberflScbenantia- 
dung, v/odurch Ladungen auf anem zwischen den Ent* 
iadungselektroden 8,7 Im Plasmaberelch 8 Ilegenden 
Entiadungsweg tSeBen kdnnen, li^fdet stch tm P^i^t^ 
berelch B ein Rasmo, durch das vorzugswelse Strati- 
lung 11 im UV-Berekdi oder m VUV-Beretch eizeugt 
wird. Diese UV*Strahlung 1 1 re^ (fie Leuchtstoffschlcht 
92um Lauchten an, dte sichtbares Ucbt 13 in einer der 
diiel Grundfarben emSttert, das durch die Fron^platta 1 
nach auBen trltt und somH dnen ieuchtenden Blic^iunkt 
auf denn Blldschirm darstellt. 
tOOiq Die Eti^^-haltigen Leuchtstoffe, die gannSB 
der Erfindung niit einer stabifislsrenden Beschlchtung 
varsehen warden, sind beisptelsweise Ba2SI04;Eu. 
BaMgAliciOi7:Eu, (Sr,Mg)2P207:Eu, Sr4Wi4025:Eu, 
SrAfe04:Eu, (Ba,Sr.Ca)5(P04),Cl:Eu odar SrB407:Eu. 
poiq Die Leuohtstoffa komen als Prtmarparfiksi 
odar ats Latex und Rgmenten ^ischte Granulate vor- 
itegen. Die Kom^'DBe der Leuchtstoffpartiket iSt nicht 
krtttech. Die Pifrr^irtomgrtiRe handeJsObOcher LeucM- 
stoffe ilegt bel etwa 2 bis 20 ^m. Die Leuchtstoffpartlkel 
warden mIt einer dQnnen und gleichm^Blgen Schicht 
aus MPO4. wc^^ M eln Metall ausgewfihtt aua der 
Gruppe Al. Sc. Y. Lu, Gd und La ist, Qberzogen Die 
Schbhtdicke betrf^gt Obitehenvetee 0 001 bis 02 ]im 
und 1st damit so dOnn, daB VWPhotonen ohne 
wesentllchan Energieverlust durcbdringen kSnnen. 
[0020J Ate Ausgangsverbindung fQr die Beschich- 
tuf^ werden (oslfche Metallsalze der Zusammen- 
setzung MXa* yH20. wobei M ems der Metalle Al. Sc, 
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X tu, Gd, und La Is^, X alnes oder malirere der Anionen 
CHgCOOr. R0-, NOg', CIO4- und CT und y eine Zahl 
grdBar oder glaich Null darsteilt. etngesetzt Obtk:hdr* 
weiae wird als Laaungsmittel Wassar vsn^ndet In 

5 diese Losung wird Pbosphorsaure, vorzugswelse 
85%ige Phosphorsaure. und Hamatoff gegeban Nach- 
dem die erhaltene Ldsung filtriert wurde, vorzugsweise 
durch einen dDnnen NytonfUter, wird das Leuchtstoffpul- 
ver hinzugafOgt. Die Suspension wird unter Ruhren 

7P erhltzt Us der pH-Werl der Suspenston den Wert 7 
errsfcht. IMach Abkuhlung auf Raumten"^)eratur wIrd dar 
Leuchtstoff ebnitrlert und gewaschen. 
[0021] Je nachdem welches Veilahren zur Herstel- 
lung des Plasmablklschinns angewendet Wird, werden 

15 die beschlchteten leuchtstoffzuberertungen entweder 
trodcerf , d h. ate trockenes Pulver oder *naB', d.h. als 
Suspension, eingesetzt. Balm EInaatz in einem "NaB- 
verlieihran* braucht dss Lauchtstoffpulvar nach dem 
Beschtehten nicht ate trockenes Pulver IsoBert zu wer- 

20 den« sondem wird noch feucht weitervenarbeltet. Es 
betepielswelse eine Suspension mit dam beschfeh- 
teten Leuchtstoff hergesteKt, der neben dam organs- 
schen BlndemHtel und dem DIsparalonsmfttel auch ©In 
Photoiaslst zugesetzt wird, Diese Suspension wird als 

25 FWn auf einer RQckpIatta 2 aufgebracht, getrocknet, 
durch eine Scha1t«vnaske belicbtet und die nicht 
bellchteten Partien durch vy^aschen entlamt Zur Entfer- 
nung der Waschl6sung und der anderan Addith/e wird 
die RQckplatte 2 unter Sauerstoffzufuhr nriehrere Stun- 
so den ibermisch behandett 

[)(K)22] AnschlleBend wird die RQckp^tte 2 zusanv 
men nd weiteren Komponenten wie zunn Beispiel einer 
Frontplatta 1 und einem Edelgasg^r^lsch zur Herstel* 
tur^ einea AC-Plasmal»id3Chinns verwendet Grund- 

95 satzSch kenn eln erfindungsgemSBer, besdiichteter 
Leuchtstoff aiK:h bel andaren Typen von Plasmablld- 
schfrroen, wfe zum Beispiel bei Piasmabiktschinnen mit 
Matrlxanordnung oder DC-Plasmabiidschfrman einga- 
aetzt werden. 

40 [0003] InFig. 21slfiBaUchtausbeutavonbeechlch- 
tetjem BaMgM|cPi7:Eu vor und na^ einerthennischen 
Behandlung In aauerstoffhaltiger Atntosphare gezeigt. 
Dabei entsprtcht der Graph 14 der Uchtausbeuta In 
Abhanglgkeltvon derWeltenlinga fOr BeMgAtioOj7:£u, 

48 w^h» m!t AIPO4 baschlchtet tst Der Gr^h 15 zelgt 
die Uchtausbeuta in Abh&ngigkelt von der Wellenidr^ 
des beschichteten Leu chts to ff es, nachdm dieser zwel 
Stunden thermisch bd 500 ''C in sauerstoffhaftlger 
AtnrtosphSu^ behandelt wurde. Die Uchtausbeuta 1st 

50 Kaum varindert nach der Behandlung 

[0024] Im folgenden werden Ausfuhrungsformen 
der ErfJndung eriautert, die beispielhafte Realislerungs- 
mOgltohkelten darstaflen- 

es Ausf Ohrungsbelspiel 1 

100251 4.45 g AKNOJa'SHgO wurden In 1 25 1 
demln^Bsiertem Wissser gelOst. Zu cfieser Ldsung 
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5 EP1G76C 

wurden 1 37 g B5%1gd H3PO4 und 36.04 g Hamstoff 
gegeisen. Nach RItration des aifattenen Qemlschas 
durch alnan 0.2 fim Nylonfilter wurden 50 g 
BaMgAltoOiT^Eu hlnzugefOgt. Die Suspension wurde 
solange be! 90 ""C gerChrt bis der pH-Wert der Lteung 7 5 
belrug Die Suspension wurde auf F^mtemperalur 
abkQhlen gelassen und der beschrcht^e Leuchtstoff 
wurde ^fittriert, ntehnmaifi mit deminaraflsldrtem Waa- 
sar gewBschen und 100 eina ^ncfe getrocknet. 
[00Z6I AnschlleBend wurde eme Suspension des 10 
Leuchtstoffea hergestaSt. dar Addhlve wla ein organf- 
aches Bindemlttel, eln DlsperaionsmStel und eln Phd^o- 
re^at zugeaetzt wurden DIase Suspension wurde ala 
Rtm auf einer RQckplatte 2 aufgebrsK^ getrocknetp 
duich eine SctiattannBska beltchtat und die nicht is 
benctitsten Rartlen ckiich V^schen eittlemt Diasa Pro- 
zeSachrftte warden naohainander fOr die anderan bal- 
den Leuchtstoffrypen der Emisslonsferben Grttn und 
Rot durchgefOhrt. 

10027} Durch thermlsche Behandiung dar RQck- so 
plat!» 2 bal 600 *C In aauerstoffhaltlger AtmoaphSre 
wurden alio in dan LauchtBtoffBcMchtan 9 varbfiebenan 
AddSIva entfemt Bne derertlge ROckpla£ta 2 wurde 
<iann zum Bau eines Pfasmablldschtrma venwendet 

AusfQhrungsbelspiel 2 

[00281 "^^5 9 AI(}s!Og)3»9H20 wurden In 1.25 ! 
denfilnerallslertem wasaer geldst Zu dieaer Ltiaung 
wurden 1.37 g 85%1ge H3PO4 und 36.04 g Hamstoff so 
gegeben Nach Filtration der ertialtenen Lfisung durch 
einen 0 2 \vrct Nylonflitar wurden 50 g 
(Ba.Sr,Ca)5(P04}3a:Eu hinzugefOgt D}a Suspension 
wurde sdange bei 90 ^ gerUhrt bis der pH<Wert der 
Ltteung 7 betrug.. Dfa Suspension wurde auf Raumtm- 3S 
peratur abkOhlen gelassen.. Der beschk^tete Leucht- 
aloff wurde fl^iltriert, mehmnala mit d^mineraiiaiertBm 
Wassar gewaschen und bal ICQ elne Stunde 
getrocknet 

[O0S9] AnscNIefiend wurde elne Suspension das 40 
Leuchtstoffea heigestant, der AdcfiQve wla eln organi- 
schas Bindemittel, ein Disparaionsm^ und eln Photo- 
resisi zugesetzt wurden. Diesa Suspenaton wurde aia 
Rim auf eIner RQd<|riatte 2 aufgebiacht, getrocknet 
duich elne Schattenmaake belicmet und die nk:Nt 4$ 
beSchteten Partien durch Waschan entferm. Diesa Pro- 
zeBschjTitte werden nachelnander fOr cSa anderan bal- 
den Leuchtstofftypen der Emiasbnsfeuben Grfln und 
Rot durchgefDhrt 

[0030} Durch thermische SehancBung der BOcK- so 
p^tte 2 be! 600 ''C in sauerstolThaltlgar Atmosphere 
wurden alle In den Leuchtstoffschkrhten 9 verbriet>enefi 
Additive entfernt. One derartige ROckplatte 2 wurde 
dann zum 8au eines Plasmebildschimfie verwendet. 

s$ 

Pat^ansprOohe 

1. PlasmablldschlnTi n^t einer Leuchtstotfzubereitung 
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aus elnem Lauchtstoff mft elner Beachlchtuna 
tfadtintfi qaKennzefehnet 

daS die Seschk^htung eln Phosphat der 
Zusammensetzung MPO4 enthSlt, wobcl M ein 
Melail ausgew^n aus der Gruppe At, Sc, Y, 
lu, Gd und La 1st. 

2- Plasmabildschirm nach AnspruCh 1 , 
dadurch gekenngelchnet. 

daQ der Leuchtstoff zus^Utlch Bv^* ^8 Akth/a- 
torenUidlt 

3. PlasmatMldschinm nach AnspnJCh 1 , 

da6 der l^uctitstoff eln AluminaHeuchtstofr iat. 

4. Verfahian zur HersteRung einer LjeuchtstoffzUberei- 
tung aua ainam L^iitstoff mit einer Beschtohtung 
»js Phosphaten der Zusamnrwnaetzung MPO4. 
wobel M eln Metall ausgewfihlt aus der Gnippe Al, 

Sc, Y, Lu, Gd und La tet, 
dadurch gekennzetehn^ 
dafi 

- zu einer w&6rlgen Ldsung eines MetailsaJzes, 
wobel das t^etali auegewfthit aus der Gruppe 
Al, Sc, Y, Lju, Gd und La ist, Phosphors&ure 
und iHarnstoff gegeben wird, 
. - zu der Suspenston ein Leuchtstoff gegeben 
wird und 

d j e $uspensk>R eftvtzt wtrd bis der pH-Wert bei 

7!St. 

5» Leuchtstoffzuberelrung aus elnem Leuchtstoff mit 
elner Beschlchtung, die ein Phosphat der 
ZUaammensatzung MPO4 enthdlt, wobei M eln 
IVietaH ausgewdhit aua der Gruppe Al. Sc^ Y Lu, Gd 
und La ist. 



4 



PAGE 3M8 * RCVD AT 3/28/2006 1M8:21 AM [Eastern Standard Time] * SVR:U3PTMFXRF-1/20 • DNIS:2738300 > C81D:8084986673 " DURATION (mm-S8):204M 



.From: 8064986673 To: USPTO Page: 13/156 Date: 2006/3/28 02:47:26 



EP 1 076 083 A1 




FIG. 1 



5 



PAGE 4(18 « RCVD AT 3/28/2006 1:48:21 AM [Eastern Standard Time] * SVR:USPTO-EFXRP-1/20 • DNI3:2738300 * C8ID:80M086673 ' DURATION (mm-S8):204)4 



jProm: 8064986673 



To: USPTO 



Page: 14/156 



Date: 2006/3/28 02:47:27 



EP 1 076 083 A1 




150 200 250 300 350 

WellenlSnge [nm] 



FIG. 2 



6 



PAGE S/18 * RCVD AT 3/28/2006 1:48:21 AM [Eastern Standard Time] " SVR:USPTO-EFXRP-1/20 * DN18:2738300 " CSID:8064986673 * DURATION (min-88):20-04 



from: 8064986673 



To: USPTO 



Page: 15/156 



Date: 2006/3/28 02:47:27 



EP1076 083A1 



EuropAltthea 



EURWAISCHB) RECHERCHENBERICHT 



£P 00 20 2735 



einschUqioe dokumekte 




Kaiegorte 


Kmnlchming d«« Doliimanta mft AngfU sowatt ftrfonJBiflttib 
dar maBQBiblltitmn Telia 


Anspruch 


KLASSIRKATtONDSl 
AMMSLDUNO UmXU) 




DATABASE WPI 

Section Ch« »eeK m707 

Derwent Publications Ltd., LoiKton, GB; 

Class AN 1997-073237 

XP0021S0607 

& JP 08 319483 A (NICHtA KA6AKU K06Y0 ICiC), 
3. Dezember 1996 (1996-12H)3) 
♦ Zusaronenfassung ♦ 


1-5 


C09K11/80 


X 


DATABASE CHENABS 'Online! 

CHEMICAL ABSmCTS SERVICE, COLUHBUS, 

OHIO, US; 

MATSUURA, SUSUHU: "Yttrltw salt-Coat«di 

f'dr€ eai'th phosphors" 

retrieved from STH 

Database accession no. 77:157899 CA 

XPOO2150606 

* Zusamnenfassung * 

a aP 47 013481 6 (TOKYO SHIBAURA ELECTRIC 
CO , LTD.) 24. April 1972 (1972-04-24) 

DATABASE WPI 

Section Ch, Week 199232 

Derwent PubllcatKms Ltd., London, GB; 

Class L03, AN 1992-263123 

]U'002l5060a 

& OP 04 178486 A (SUMITORO CHEN CO LTD), 
2S. Oiml 1992 (1992-06-25) 

* Zusairnnenfassung * 


1.2,4.5 




X 


1,4,5 


AlCHCRCHlSnS 
SACHGEBSTE (BttAT) 




C09IC 


A 


£P 0 887 397 A (PHILIPS PATEJ^TVERWALTUJW 
;KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV (NL» 
30. Oezember 1998 (1998-12-30) 
* das ganze Dokuosent * 


1-5 




A 


HP 0 333 053 A (SUHITOHO CHEMICAL CO) 
20, September 1989 {1989-W-20) 
♦ AnsprOche M * 


1.4,5 




Der voOeQ8nd« Racharehinbefteht iwrde fOr alto PSMimprOdie «i9i^ 







DEN HAAG 



7. Novenber' 2000 



Drouot-Onillon, M-C 



KIcreQORIE 0€f\ oenamntsnookumente 

Y : voAb«Kind«»r BadMituna fa Vtrtiladuna !7« ti^ 
•MiaiflnVwaMrttcnt^dNMMfiir ^ 

O : nlcMBoMmiche OMr«wuig 

P:" " ■ ^ 



T : (lor SifMis« zt^rante 0ig*od* Thsorttnoctof Gn«M^ 



7 



PAGE 6/18 * RCVD AT 3n»200B 1:48:21 AM [Eastern Standard Time] * SVR:USPTO-EFXRF-1/20 * DNIS:2738300 * CSID:8084886673 « DURATION (nnm-ss>:20-04 



.From: 8064986673 



To: USPTO 



Page: 16/156 



Date: 2006/3/28 02:47:27 



EP1076 083A1 



Eurapllltchift 

» - » - — ^ 

rmmrnmnt 



EUROPAISCHER RECHERCHENBERICHT 



EP QO 20 3735 



einschlAgkge dokumente 



Kategorie 



KirBBiichfiungd8aDol(um«A«mitAflgib« ftowait 
<lBrit>aflortffeh€t\Teii# 



Botrtfft 
Anspfuch 



KLASSFIKATlONDSn 
AlttlCUHiNQ »tjCL7> 



DE 36 34 8S6 A (LICENTIA GKBH) 
21. April 1938 (1988-04-21) 

* das ganze Dokimnt * 

US 3 927 240 A (HAMMOND MICHAEL 0 ET AL) 
16, Oezembar 1975 (1975-12-16) 

♦ Ansprflche 1-11 ♦ 



1,4,5 



1.4,5 



RCC^&nCHCfltE 



Oer varff8omd» Rtchorchanbeiidit wurda fQr alto PatMitanapiOchd ttrsMt 



DEN HAAG 



7. November 2000 



Drauot-Onlllon, H-C 



KATE<»RJ6 DfiR OENAffffTCNOOKUMEKTE 
O : n KiUwt» w a c>ii Offitrtewg 



T : dsr EifMuio zuorundt nvgondt TfwKfOT 04«r OnvidaM 
nMh^offi ArmiOMitumvwfilfiMieltwoJdMi W 



8 



PAGE 7f18 « RCVO AT 3/28f2006 1:48:21 AM EEastem Standard Time] * SVR:USPTO-EFXRP-1/20 * DN1S:2738300 • CSID:8064986e73 ■ DURATION (inm-S8):20-04 



From: 8064986673 To: USPTO Page: 17/156 Date: 2006/3/28 02:47:28 



EP 1076 083 A1 



ANHAMG ZUM EUROPAISCHEN ffiCHERCKENKRtCHT 
UBER I»E EUROPAiSCHE PATENTANMELDUNG NR. 



EP 00 20 2735 



010 Aradkm iU»r4SPimilBf»idigiode# onbpractien d«n Stana d«r Ostel des Bifop«i8Cheft PaisntBrnlft am 
iMAfHHAondtoflHifRirziirUmefrtchtunQ ^ ^ 



9 und ertUftfln otwi0 Gflwdhr 



07-11-2000 



Datum der 



3319483 


A 


03-12-1996 


KEINE 




JP 47013481 


B 




KEINE 




JP 4178486 


A 


25-06-1992 


KEINE 




EP 0887397 


A 


30-12-1998 


D£ 19727607 A 
JP 11073887 A 
US 5998047 A 


07-0M999 
16-03-1999 
07-12-1999 


EP 0333053 


A 


20-09-1989 


D£ 68905053 D 
DE 68905053 T 
OP 13154^ A 


08-04-1993 
30-09-1993 
20-12-1989 


DE 3634886 


A 


21-04-1988 


KEINE 




US 3927240 


A 


16-12-1975 


KEINE 





far nttM EtaOKibn zu dftMi Anfieng : sietM AnHsUsCtM £ui«pai«chea f^ntamt&Nr.l^^ 



9 



PAOE 8fl8 « RCVD AT 3/2»2006 1-^8:21 AM [Eastern Standard Tlmel • 8VR:U8PTO-EFXRF-1/20 * DNI8:2738300 * C8ID:8064986673 • DURATION (mm-ss):2(W)4 



